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Total FA Worldwide Supplier

Precision

Vacuum

Chemical
Gas

次世代半導体プロセスへの

ご来場を
お待ちしております

北陸工場（2024年竣工予定） スーパークリーンルーム

パイロット
レギュレータ
PMP002シリーズプロセスガス用

レギュレータ
PGMシリーズ

集積化ガス
供給システム
IAGDシリーズ

薬液用エアオペレイトバルブ
AMD**3Rシリーズ

高温・高耐久
ガスバルブ
AGDシリーズ

電動流量
調整バルブ
MNVシリーズ

エアベアリング
アクチュエータ
LBCシリーズ

精密吸着
プレート
PVPシリーズ

直動式3ポート電磁弁
3Qシリーズ

アクティブ
ファインバッファ
AFB-RBシリーズ

真空圧力
制御システム
IAVBシリーズ

高真空用
エアオペレイトバルブ
AVBシリーズ

共創


